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Abstract (en)
[origin: US2016273065A1] A process gas preparation device for an industrial furnace system is disclosed. The gas preparation device includes a
preparation reactor having a catalyst. A gas feed line and a gas return line are connected between the industrial furnace and the preparation reactor
to form a closed loop. A compressor is situated upstream from the preparation reactor in the feed line. The preparation reactor is also connected with
supply lines for hydrocarbon gas and air to be supplied to the preparation reactor. The process gas preparation device also includes a control device
with which process gas preparation and return can be regulated and controlled. The gas feed line also has a shut-off valve. The control device can
check the functional state of the catalyst by measuring the pressure differential across the catalyst and can initiate a burn-out process therein to clear
clogging of the catalyst.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Prozessgasaufbereitungseinrichtung (5) zum Aufbereiten von Prozessgas fir eine Industrieofenanlage (1), umfassend
einen Aufbereitungsreaktor (6), welcher einen beheizbaren, temperaturgeregelten Katalysator (7) aufweist und dem zum einen Uber eine
Zufuhrleitung (8) verbrauchtes Prozessgas aus einem Industrieofen (2) zufiihrbar, sowie aus dem zum anderen am Katalysator (7) aufbereitetes
Prozessgas Uber eine Ruckfuhrleitung (11) zum Industrieofen (2) abfuhrbar ist. Dem Aufbereitungsreaktor (6) ist in der Zufuhrleitung (8) ein
Verdichter (9) vorgeschaltet, wobei der Aufbereitungsreaktor (6) zudem mit Versorgungsleitungen (13, 14) verbunden ist, Gber welche dem
Aufbereitungsreaktor (6) Kohlenwasserstoff und Luft zufUhrbar ist. Des Weiteren ist eine Steuereinrichtung (17) vorgesehen, tber die eine
Prozessgasaufbereitung und -rickfiihrung regelbar ist. Um nun eine Aufbereitung von verbrauchtem Prozessgas und eine Zufiihrung zum
Industrieofen (2) moglichst optimal gestalten zu kénnen, ist in der Zufthrleitung (8) zudem ein Absperrventil (18) vorgesehen, Uber welches eine
Zuftihrung von verbrauchtem Prozessgas zum Aufbereitungsreaktor (6) unterbrechbar ist. SchlieBlich kann ein Funktionszustand des Katalysators
(7) durch die Steuereinrichtung (17) mittels Druckdifferenzmessung tberprift und gezielt ein Ausbrennvorgang in diesem eingeleitet werden.
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